ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

Про прийняття  Закону України  “Про внесення зміни  до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, “Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона”, “Інститут монокристалів”

-----------------------------------------------------------------------------------------

 
Верховна Рада України постановляє:


1. Закон України “Про внесення зміни  до Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, “Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона”, “Інститут монокристалів”  прийняти  в цілому.

 2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти  в двомісячний термін розглянути і внести  на розгляд Верховної Ради України  проекти законів України про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків,  створених на базі  Кібернетичного центру НАН України,  Національного технічного університету України “КПІ”, Інституту технічної теплофізики НАН України та на основі Державної науково-технічної програми “Образний комп’ютер”.  
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